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377893-2026 - Konkurss

Sveice — Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot brilles) — Integrierter UHV-Cluster
fiir gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Diinnschichten

OJ S 104/2026 02/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Piegades

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services
E-pasts: publictender@ethz.ch
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiesibu subjekts
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Izglitiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und
Sputterdeposition von Dinnschichten
Apraksts: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdriicke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermoglichen und
UHV-kompatible Ports fir die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Flr weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.
Proceduras identifikators: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Proceduras veids: Atklata
Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Piegades
Galvena klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot
brilles)

2.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Zarich ETH Honggerberg
Pasta indekss: 8093
Valsts apaksiedalijums (NUTS): Zurich (CH040)
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Valsts: Sveice

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des
Projektes sowie die Verflugbarkeit der Kredite.
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES

2.1.6. lzslegSanas iemesli
Izsleg8anas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0000
Nosaukums: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und
Sputterdeposition von Dinnschichten
Apraksts: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdricke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fur die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Fur weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Piegades
Galvena klasifikacija (cpv): 38000000 Laboratorijas, optiskas un precizijas ierices (iznemot
brilles)
lespéjas:
Opciju apraksts: gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Zurich ETH Honggerberg
Pasta indekss: 8093
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Zurich (CH040)
Valsts: Sveice

5.1.3. Paredzamais ilgums
llgums — cits: Nezinams

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0
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5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada Iiguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: V&l nav zinams
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Zuschlagskriterien
Izmantojamas metodes apraksts, ja svérumu nevar izteikt ar kritérijiem: Die Zuschlagskriterien
sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Piekluve konkrétiem iepirkuma proceduras dokumentiem ir ierobezota
Adrese, kur pieejama informacija par dokumentiem ar ierobeZotu piekluvi: https://www.simap.
ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: Simap.ch

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Atlauts
lesniegSanas adrese: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: anglu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Piedavajumu sanemsanas termins: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 180 Dienas
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Vél nav zinams
Ar [iguma izpildi saistitie nosacijumi: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.
ch
Elektroniskie rékini: Prasits
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja
FinanséSanas kartiba: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas
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5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Bundesverwaltungsgericht
Informacija par parskatiSanas terminiem: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfligung kann
gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das offentliche Beschaffungswesen (B6B)
innert 20 Tagen seit Eréffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der
beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden
Verfligung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden gemass Art. 56 Abs.
2 BoB keine Anwendung.
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procedaru: ETH Zirich - Abt.
Procurement & Export Services

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: ETH Zurich - Abt. Procurement & Export Services
Registracijas numurs: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
Pasta adrese: Binzmuhlestrasse 130
Pilséta: Zurich
Pasta indekss: 8092
Valsts apakS$iedalijums (NUTS): Zurich (CH040)
Valsts: Sveice
E-pasts: publictender@ethz.ch
Talrunis: +41446321111
Interneta adrese: https://www.ethz.ch
Sis organizacijas lomas:
Pircéjs
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Bundesverwaltungsgericht
Registracijas numurs: BVGER
Pasta adrese: Postfach
Pilséta: St. Gallen
Pasta indekss: 9023
Valsts apakSiedalijums (NUTS): St. Gallen (CH055)
Valsts: Sveice
E-pasts: info@bvger.admin.ch
Talrunis: +41584652626
Interneta adrese: https://www.bvger.ch
Sis organizacijas lomas:
Parskatisanas organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Simap.ch
Registracijas numurs: CH001
Pasta adrese: Holzikofenweg 36
Pilséta: Bern
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Pasta indekss: 3003

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Valsts: Sveice

E-pasts: support@simap.ch

Talrunis: +41584646388

Interneta adrese: https://www.simap.ch

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutiSanas datums: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda, fran¢u valoda, anglu valoda
Pazinojuma publikacijas numurs: 377893-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 104/2026

PublicéSanas datums: 02/06/2026
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